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(54) 发明名称

一种可变温度任意路径薄膜粘附力测量系统

(57) 摘要

本发明公开了一种可变温度任意路径薄膜粘

附力测量系统，包括：薄膜粘附单元，用于粘附待

测薄膜；夹持单元，用于夹持粘附在薄膜粘附单

元上的薄膜的一端；移动单元，用于控制夹持单

元沿薄膜的长度方向和 / 或与薄膜表面相垂直的

方向移动；拉力测量单元，设置在夹持单元上，用

于测量夹持单元夹持住待测薄膜一端并向预定方

向将薄膜从薄膜粘附单元拉起的过程中，夹持单

元受到所述薄膜的拉力。本发明通过移动单元控

制夹持单元可沿薄膜的长度方向和与薄膜表面相

垂直的方向移动，并在移动的过程中通过拉力测

量单元测量夹持单元所受到的拉力，也就是薄膜

粘附在薄膜粘附单元表面的粘附力，就能够实现

在预定的路径上测量薄膜的粘附力。
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